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摘要(译)

本发明提供一种制造有机电致发光显示装置的方法，有机电致发光显示
装置和配备有有机电致发光显示装置的显示装置，其能够在制造过程中
形成微透镜而不影响有机发光层并且易于制造一种有机电致发光显示装
置，具有提高的光输出效率。根据该方法，通过对形成在基板上的第一
透明树脂膜进行光刻处理，形成对应于从有机发光层折射光的微透镜的
透镜图案，并且通过对透镜进行回流处理来形成微透镜。图案。
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